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INFORMACIJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), przekazuje informacje
z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
pt. ,,Wykonanie instalacji gazéow technicznych na potrzeby urzadzenia ICP Plasma
PRO100 w Laboratorium nr 218 w budynku nr 4 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki
przy Al. Lotnikéw 32/46 w Warszawie”, ktore odbyto sie w dniu 08.05.2023 r. o godz.
10:00.

Zamawiajgcy dokonat otwarcia nastepujgcych ofert:

Lp. Nazwa Cena netto/brutto
1. OMC ENVAG Sp. z 0.0.

ul. lwonicka 21 418 999,28 zt / 515 369,11 zt
02-924 Warszawa

2. Air2Gas Sp. z o0.0.

ul. Uniczowska 25 418 800,00 zt / 515 124,00 zt
40-748 Katowice

Stronal1z1

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

02-668 Warszawa, al. Lotnikéw 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000865821

Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001



